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 Company Introduction 会社紹介 

● Company Name

PALMA TECHNOLOGY Co.,Ltd.

● C.E.O

Jong-man, Lee ( 李鍾萬 )

● Company Location ( 所在地 )

135-156, Daedo-dong, Nam-gu, Pohang-city, Gyeongbuk (790-140) KOREA

( 韓國, 浦項市 南區 大島1洞 135-156 )

● " Greeting" by CEO

Welcome to Palmatech.
Many thanks for our customers and customer companies to select Palmatech’s technology.
For 16 years, We, Palmatech has been committed to investment for the development 
of technology to improve the product quality for our customer companies, 
and provided a lot of measuring instruments for the fields of steel industry 
and nonferrous metals through domesticalization of on-line measuring instruments 
to be installed and operated in the fields.

We will never even think of providing any junk ones that can not be used in the relevant fields.

Thank you all. President 
Jong-man, Lee

All the needs from our customers and customer companies can justify the existence of Palmatech, and we feel
most proud to see our customers to use measuring instruments of Palmatech. Through the incessant
improvement for our products, we will devote ourselves to enhance customers’ fames and products quality of
customer companies.
Based upon the accumulated know-how on manufacture and installation of various measuring instruments, We,
Palmatech, promise that we will show up in front of you as much more matured and improved enterprise.

Dear our customers and customer companies, we ask you all to lead us with your constant interest and
encouragement for us.

Especially, Palmatech has national self-respect which enables us to manufacture measuring instruments applied
with Laser & Optic Application & Vision Application technologies as a professional domesticalized enterprise
providing services even for design/manufacture/maintenance through total solution with the method of One
Touch Processing.
Above all, We, Palmatech, will not just shout for “World Best Technology” only; we are determined to provide
users with the requisite measuring instruments. We promise to manufacture and provide measuring instruments
which can satisfy your end-users.

Palmatech will make best efforts to manufacture measuring instruments of best quality with the corporate
philosophy respecting “Human, Technology, Value” and robust company motto of “Passion, Improvement,
Action”.

Palm@tech



 Width Gauge

   C-Frame Type     Top             Vertical Type

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Stereometry Method (Laser Triangulation Method)
* Front lllumination Method (No Back Light Type)

● System Configuration 系统構成
* Optical Sensor(Laser Line Beam Projector, CCD Camera Module)
* Switch Panel(Local)
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Operator Station(optional item)
* Digital Indicator(optional item)
* Can be easy modified upon customer request

● Special Features 特徵
* Non-Contact Laser split beam scanning width measurement
* Laser half scan on both edge side without beam scanning optics.
* Low price, Hight performance
* Maintenance free design(no back light)

● System Performance 系统性能

Max. 600℃ 600 to 1,200℃

50 to 1,000 ms
<50ms

鐵鋼産業で壓延鋼板の多樣な品質管理の項目の中で幅と寸法管理は 需要者の要求事項と直決になる項目で
すからその重要性はひじょにおおきい。特に幅の精密度改善はStrip Trimming量を大幅に減へらして壓延
鋼板の實收率の向上におおきくに寄與しますからすべての壓延鋼板工場で高情密の幅測定技術及び測定器
機の導入が擡頭になっています。ごの測定器はRasorを光源としてFront llluminator Method, 純粹な國內
の技術を本にRasor光三角測定法を利用する測定algorismにStripの橫陣,上下振動に影響なく幅を測定する
systemです。 幅の測定といっしょにCenter line 離脫精度を測定及び制御出力をおこなっで,工程の間,高
情密幅制御及びStrip centeの離脫精度を制御(CPC)して, へりの位置制御(EPC)をおこなうのができる
systemです。製紙産業及びPlastic, Film 産業で活用度を極大化できる計測Systemです。

<±10.0 mm

Lapal-TM-04-2HModel Lapal-CF-04-1S Lapal-TM-04-1S Lapal-TM-04-1H

Target Temperature
Permitable Vibration

Response Time
Reproducibility
Accuracy

Update Time

< ±0.3mm

<±50.0 mm
100ms to 10,000ms

<100ms
< ±0.3mm

Permitable Side Shift

Measurement Range
Unit of Measurement

400 mm to 2, 100
0.01 mm

Maximum 50℃



 Pin Hole Detector

    Front Side

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)

● System Configuration 系统構成
* Optical Sensor(Laser beam projector, high response laser detector module)
* Switch Panel(Local)
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Can be modified upon customer request

● Special Features 特徵
* 20um pinhole detection
* High response time(0.5ns) detection module
* Easy installation by modulation
* User define for quality management criterion

● System Performance 系统性能

Accuracy φ20um at 2,000mpm
Edge Dead Band No Dead Band
Detectable Speed Maximum 2,000mpm
Permitable Vibration <±3.0mm
Permitable Side Shift <±50.0mm
Update Time 10ms to 30seconds(user selectable)
Response Time <10ms

● Applications 适用分野
* 冷延工場(CAL, CSL, RCL, CPL, etc.)で Strip Pin Hole檢出
* Aluminium 薄板 加工 工程で Pin Hole檢出
* 薄膜(Membrane) の Pin Hole檢出
* 包裝用紙(Film, Paper)の Pin Hole檢出
* Audio 及び Vidio用 magnet tape coating 不良 檢査
* 鍍金 工場(CGL,EGL,ETL)で Pin Hole檢出

鐵鋼産業及び其他 非鐵金屬産業の生産過程で發生する缺陷の中, 肉眼では易しく確認できない微細
hole(Pin-Hole)は製品の品質を決定する主要な要因になっで顧客からClaim提起の原因になっでいます。
本 檢出器はごんな主要な品質管理の要素になるPin holeについて, 20micronの微細なPin holeを
2,000mpmの高速運轉の中に檢出して, 檢出したPin holeの位置と大きさを通報及び分類して,ごれを管
理できる檢出器で, 檢出能力を極大化した計測 systemです。



Pin-Hole and Crack Detector

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)

● System Configuration 系统構成
* Optical Sensor(CCD camera module, Illuminator module)
* Switch Panel(Local)
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Can be modified upon customer request

● Special Features 特徵
* Detection of porous defect(hole, crack, etc) すべての 透光性 缺陷の 檢出
* Illuminant of 100,000 hours life time
* Real time view of defect image size, and position.

● System Performance 系统性能

Accuracy φ600 um at 1,000mpm(Real time Image Offer)
φ100 um at 600mpm(Real time Image Offer)
φ50 um at 300mpm(Real time Image Offer)

Edge Dead Band No dead band
Permitable Vibration <±2mm
Permitable Side Shift <±50.0mm
Update Time 50ms to 30seconds(user selectable)
Response Time <50ms

● Applications 适用分野
* Strip hole and crack detection (CAL, APL, ACL, CPL, CSL, RCL, etc.)
* Strip edge crack detection
* Side trimmer defect detection
* 製紙, Plastic, Film産業

鐵鋼産業及び其他 非鐵金屬産業の生産過程の中,製品の外的 內的 要因のため發生するPin-Hole及び
Crackにたいして生産工程の中,ごれを檢出するsystemです。 本 檢出器は檢出した製品の缺陷の大きさ
及び位置を記錄,管理して,發見されった缺陷の影像を直接に觀察しますから,發生要因の分析を可能する
ようにやりました。製品品質向上及び生産率增大を期待できますし, 特にCCD Cameraを利用して,Edge
Maskような附加裝置が必要ないし, LEDを光源として利用しましたから, 製品のLife Timeをながくにし
て維持ㆍ補修費用を切感できる計測Systemです。



Dew - Point Measurement System

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Gas chromatograph(色層分析裝置)法による Gas成分比 算出によって 露点 測定
Analyze element gas spectrum from Gas Chromatograph

● System Configuration 系统構成
* Gas Chromatograph
* Temperature Controller
* Gas Sampling Pump
* Main Controller
* Can be modified upon customer request

● Special Features 特徵
* 600℃の 高溫 Gasにたいして  正確な 露点 測定
* Gas Chromatograph(色層分析裝置)による Gas Spectrum 分析
* 連續 測定による 露点 變化 monitoring
* 50℃ 以上の 高 露点 測定

● System Performance 系统性能

Measurement Range 10.0℃ to 60.0℃

Unit of Measuremeent 0.1℃

Target Temperature Maximum 600℃

Update Time 20seconds to 15minute(selectable)
Reproducibility <±1.0℃

Accuracy <±1.0℃

● Applications 适用分野
* 電氣鋼板 生産LINEの 露点 管理
* 高溫Gasの 露点 測定
* 合板 製造工程の間, 露点 及び 濕度 管理

鐵鋼産業及び其他,非鐵金屬産業の生産現場で品質向上と管理は濕度の調節及び管理がひじょに重要な要
素に作用になる。 本 測定SystemはGas Chromatograph(色層分析裝置)を採用して管理對象のなかに包
含されているGasの成分を分析して水粉及び露点との關係を明示して, ごれお計算するalgorismを開發し
て生産工程のON-LINE 稼動の中, 露点の測定,monitoring及び管理を行なうのができる計測systemです
。



Shape Meter

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)

● System Configuration 系统構成
* Laser Beam Projector, CCD Module
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Can be easy modified upon customer request

● Special Features 特徵
* Dual Line Laser Beam Projection
* 2D & 3D Graphical Display 

     * Realtime Trend & Data Analysis

● System Performance 系统性能

Measurement Range 2,100mm (Standard) (upon customer request)
Unit of Measurement 0.01mm
Target Temperature Maximum 1200℃

Reproducibility <±0.2mm
Accuracy <±0.2mm

● Applications 适用分野

* 熱延 工程で 形狀測定 及び 制御(SPM)

* 熱延 工程で 延伸率 制御(FM)

*

* 冷延 工程で 延伸で 制御(TCM)

冷延 工程で 形狀測定 及び 制御(TCM/CAL)

Shape Meterは壓延工程で生産する壓延製品の表面形狀情報を測定する裝置で, ON-LINE 非接觸式に表
面形狀を測定して品質判定要素に使用及び工程の間,形狀制御を目的にする計測systemです。
本 Systemはraser發生裝置module, CCD Camera module及び形狀測定及び延伸率(Elongation)計算の
ために專用のprocessorに構成になって壓延鋼板の連續的3次元形狀測定で形狀情報を獲得しますから上
げる(Lifting),句配(Tilting)及び橫陣(Shifting)に對應して正確な形狀情報を獲得して,波高(Height,H),波長
(Wave length,P), 波數(Waveness),傾斜度(Steepness,S),C-彎曲 等を測定及び延伸率(Elongation,I)を
計算して, 形狀制御器及び校正機の制御出力のためにSystemです。



Slab Width and Length Gauge

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)

● System Configuration 系统構成
* Laser & Vision Distance Meter
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Can be easy modified upon customer request

● Special Features 特徵
* 2Line 測定法を 採用する 簡素化になった System 構成

* 單一 Sensorによる SKEW 測定 及び 補償

* 高溫(1000℃以上)で 測定

● System Performance 系统性能

Measurement Range Width : 1,200 to 2,400mm, Length : 2,300 to 4,700mm (upon customer request)
Unit of Measurement 0.1mm
Target Temperature 0℃ to 600℃(maximum 1200℃)
Reproducibility <±2.0mm
Accuracy <±2.0mm

● Applications 适用分野

* SLAB 幅 及び Length 測定(熱延工場, 厚板工場)

* 厚板 PLATEの 幅 測定

* 移動體に對して 距離 及び SKEW 測定

* Slab and plate off-center control system(CPC)

* Slab and plate position, angle control system

厚板工場及び熱延工場でSlabの壓延工程のためDimensionの中,幅とLengthは加熱爐で作業條件を決定す
る主要な要因になります。本 測定器はSlabの移動の間,或 停止の間,幅とLengthを測定して加熱爐に裝入
條件を確認するのためにSystemで, LasorとCCD Cameraを 採用するVision Processing技法を採用して
います。特に2Line測定 sensorの開發及び單一 sensorによるSKEW 測定 algorism 開發を痛うして
System構成の單純化を成す計測systemです。



Slab Width and Camber Gauge

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)
* Profile Positioning Method

● System Configuration 系统構成
* Line-beam Laser Distance Meter
* Electrical Controller(electrical room or operation room)
* Can be modified upon customer request

● Special Features 特徵
* 厚さ 變化 及び 上げる 現狀に影響ない測定
* Independence measurement for thickness variation and warp

● System Performance 系统性能

Measurement Range Width : 1,200 to 4,700mm, Camber : -80 to +80mm
Unit of Measurement 0.1mm
Target Temperature 0℃ to 600℃(maximum 1200℃)
Permitable Vibration <±50.0mm
Reproducibility <±2.0mm
Accuracy <±2.0mm

● Applications 适用分野

* 厚板(PLATE) 幅 及び CAMBER 測定

* 壓延機(FM) 幅 及び CAMBER 測定

* Plate Position control system

厚板工場で壓延工程をおわたPLATEの幅とCamberは厚板の製品品質を決定する主要要因で顧客から
Claim 提起の原因になる。本 測定器をごんな主要品質管理要素で厚板の幅とCamberをLasorとCCD
Cameraを利用するVision Processing 技法に, 工程間移動の中に 測定する。特に測定及び設置 位置にあ
って側面及び上部測定方法をおこなって測定器の設置位置制約の限界を克服したり,位置あわせalgorism
開發を通うして測定器構成の單純化を成す計測Systemです。



Plate Dimension Measurement System

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)
* Profile Positioning Method
* Geometric Analysis Method

● System Configuration 系统構成
* Width Gauge
* Camber Gauge
* Length Gauge
* Perpendicularity Gauge
* Interface Server System(electrical room or operation room)
* Can be modified upon customer request

● System Performance 系统性能

Camber
Measurement Range(mm) 1,200 to 4,700 -80 to +80 -80 to +80 2,700 to 30,000
Unit of Measurement(mm)
Target Temperature(℃)
Permitable Vibration(mm)
Reporducibility(mm) <±1.0 <±3.0
Accuracy(mm) <±1.0 <±3.0

● Applications 适用分野
* 厚板(PLATE) 幅, Length, Camber, Length 及び 直角度 測定
* 壓延機(FM) 幅, Length 及び Length 測定
* Plate off-center control system(CPC)
* Plate edge position control system(EPC)

Perpendicularity LengthWidth

鐵鋼産業の厚板工場で生産する工程の中,厚板製品の品質管理要素だちの中,外形的寸法, 卽 幅(Width),
Camber, Length及び直角度(perpendicularity)を測定して,ごれお管理するSystemで, Laserと CCD
Cameraを基盤としてVision Processing技法に,工程間の移動中に測定して,本Systemを
幅,Camber,Length및直角度測定の單位計測器を統合して,ごれを單位計測期間の重複적Data 發生及び機
構部 設置を最小化して,單一測定指點ですべての測定を行なって測定結果間の連繫性を强化して品質ㆍ
管理要素の信賴性を强化できる計測systemです。

<±2.0
<±2.0

0.1
0 to 400

<±50 <±10



Center Position Controller(CPC)

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method (Laser 光 三角 測定法)
* Front Illumination Method (No Back Light)

● System Configuration 系统構成
* Laser Slit-Beam Projector
* CCD Camera Module
* Main Controller(Local)
* Electrical Panel(electrical room)
* Can be modified upon customer request

● Special Features 特徵
* Non-Contact Laser split beam scanning width measurement
* Laser half scan on both edge side without beam scanning optics
* Maintenance free design (no back light)

● System Performance 系统性能

Measurement Range -100.0mm to +100.0mm
Unit of Measurement 0.01mm
Target Temperature Maximum 50℃

Permitable Vibration <±50.0mm
Permitable Side Shift <±100mm
Update Time 20ms to 1.0second(selectable)
Response Time 20ms
Reproducibility <±1.0mm
Accuracy <±1.0mm

● Applications 适用分野
* Welder position control(WPC)
* Strip center position control(CPC)
* Strip edge position control(EPC)
* Side trimmer housing auto position control(APC)

鐵鋼産業の酸洗と冷間壓延工場を連續化するPCM設備の中,PL入側 Welderで先行CoilのStripと後行Coil
のStripのかみ合う精度を制御するCross Adjust Controlに必要な先行及び測定結果について多樣な
Interfaceを提供する。本 測定SystemはSide Trimmingの時 Housing APCとMillで壓下 分包を均一に制
御のための測定器で活用 できる。特に反射式測定法の採擇で設置の空間的制約を解消した計測systemで
す。



Flatness Guage

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Laser Triangulation Method

● System Configuration 系统構成
* Optical Frame
* Laser Beam Projector
* CCD Camera Module
* Electrical Controller(electric room)
* Can be modified upon customer request

● System Performance 系统性能

Accuracy

Target Temperature Maximum 1,200℃

Permitable Width 5,000mm (Standard) (upon customer request)
Permitable Speed Maximum 1400mpm
Measuring Range PL -40mm to PL+200mm
Update Time 100ms (upon customer request)
Resolution 0.1mm

● Applications 适用分野

* 熱延 工程での 形狀測定 及び 制御(SPM)

* 熱延 工程での 延伸率 制御(FM)

* 冷延 工程での 形狀測定 及び 制御(TCM/CAL)

* 冷延 工程での 延伸율 制御(TCM)

* 厚板 工程での 形狀測定 및 制御(Leveler/Presser)

* 厚板 工程での 延伸율 制御(FM)

* 厚板 製品 平板度 測定

* 厚板 製品 校正機での 形狀 測定 及び 制御

Length (L, mm) < ±3.0mm

Flatness Gaugeは壓延工程で生産する壓延製品の表面形狀情報を測定する裝置で, 壓延工場のFinishing
壓延の後, 製品檢査Line,製品校正機前/後でON-LINE非接觸式に表面形狀を測定して品質判定要素に使用
及び工程の間に形狀制御を目的にする計測systemです. 本SysyemはRaser發生裝置module, CCD
CAMER module及び形狀測定,延伸率(Elongation)計算のため專用のProcessorに構成になって壓延 鋼板
の連續的3次元形狀測定から形狀情報を受けて上げる(Lifting),句配(Tilting)及び橫陣(Shifting)に對應して
正確な形狀情報を受けて,波高(Height,H),波長(Wave Length,P),波數(Waveness),傾斜度
(Steepness,S),C-彎曲などを測定及び延伸率(Elongation, I)を計算して, 形狀制御器及び校正機の制御出
力のためsystemです。

Height (H, mm) <  ±0.2mm

Width (W, mm) < ±1.0mm
Pitch (P, mm) < ±10.0mm



Thickness Gauge

● Principle & Method 原理 及び 方法

* Thickness Detection by r-Ray Source

● System Configuration 系统構成
* C-FRAME
* Rail Assembly
* Cable Veyor
* Main Equipment Panel
* Driving Control Panel

● Special Features 特徵
* Low price, High performance
* Maintenance free design
* Can be easy modified upon customer request

● System Performance 系统性能

Radiation Source Metal-Ceramic r-ray tubes
Measuring Time Constant 50ms
Data Acquisition Time 2ms
Accuracy <±0.1%

鐵鋼産業の多樣な品質管理の項目の中で厚さ寸法 管理は需要者の要求事項と直結する項目ですから,そ
の重要性がひじょにおおきいです。本 測定器はr-RayをSourceに利用して Ionization Chamberに1400V
の高電壓を認可して發生する微細電流の量を測定して厚さを測定して Dataを貯藏します。ごの測定器は
たやすくCalibrationが可能し,C-frame typeだから整備事項が發生する場合, Line內にはいらなくてC-
frameをうごかなくて整備ができます。また Multi-channel detectorを利用して thickness profile
gauge および Edge-drop gaugeに應用ができます。



Reference List 實積表

年度 月 顧客 地域 工場

03月 東國製鋼 唐津 Plate Mill Press Leveler Flatness Gauge contract

POSCO 浦項 STS APF Width Gauge 1set contract

POSCO 浦項 3HCL Width Gauge 1set contract

POSCO 浦項 3HCL Pin-Hole Detector 1set contract

POSCO 浦項 3APL Width Gauge 1set contract

POSCO 浦項 2DRL Pin-Hole Detector 1set contract

POSCO 浦項 CSL Shape Meter 1set contract

POSCO 浦項 2CPL Shape Meter 1set contract

POSCO 浦項 PCM Width Gauge 1set contract

POSCO 浦項 3HSL Shape Meter 1set contract

Confirm Venture company (Confirm Technical Company)

02月 POSCO 光陽 2PCM Side Trimmer Width Gauge 2set contract

POSCO 浦項 1HCL Width Gauge contract

POSCO 光陽 1CGL,4CGL Williamson Pyrometer 2set supply

POSCO 光陽 Furnace Williamson Pyrometer(Blast Furnace)   3set supply

POSCO 浦項 2EGL Width Gauge 1set contract

01月 POSCO 浦項 2HCL Pin-hole & Crack Detector Multi Vision controller

with software (PMS-PHD-MVC-288-SW-C) contract

12月 POSCO 浦項 2Plate Mill Slab Width & Length Gauge(before furnace) supply

POSCO 浦項 EGL,3CAL Pin-Hole Detector 2set supply

POSCO Mexico CGL Width Gauge 2set contract

東國製鋼 浦項 2Plate Mill Slab Shape Measurement system contract

東國製鋼 唐津 Plate Mill On-Line Flateness Gauge for inspection 2set contract

HYSCO 唐津 SPM SPM Calibration Tool supply

POSCO Vietnam CAL Width Gauge 2set contract

11月 POSCO 光陽 2CGL Williamson Pyrometer 2set supply

現代製鐵 唐津 B HRM SPM Width Gauge supply

10月 POSCO 浦項 2Plate Mill

東國製鋼 唐津 Plate Mill

POSCO 浦項 2CAL Shape Meter supply

09月 POSCO 浦項 3CAL Width Gauge supply

POSCO 浦項 3Plate Mill Slab Width & Length Gauge contract

08月 POSCO 光陽  1TCM Width Gauge supply

Heavy thickness Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) contract
Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) 2set contract
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HYSCO 順川 CAL, CGL Pin-Hole Detector 2set supply

POSCO 浦項 1Plate Mill

07月 POSCO 順川 Magnetium Williamson Pyrometer 2set supply

12月 POSCO 浦項 Williamson Pyrometer Calibration Tool supply.

12月 POSCO 光陽 2CGL Williamson Pyrometer supply

11月 POSCO 浦項 2PCM Thickness Gauge supply

10月 POSCO 浦項 2HRM RM LINE Hot Metal Detector supply

10月 POSCO 浦項 2RCL Width Gauge supply

09月 POSCO 浦項 2Plate Mill

09月 POSCO 浦項 CRM Pin-Hole Detector Detector Module supply

06月 POSCO 浦項 3Plate Mill

06月 POSCO 光陽 2TCM Width Gauge supply

06月 POSCO 光陽 Pre-Heat Williamson Pyrometer System(Pre-Heat) / HMI System supply

05月 POSCO 浦項 2HRM Width Gauge supply

02月 POSCO 浦項 1,2HRM SSP LINE HMD supply

12月 POSCO 浦項 3ACL Width Gauge(C-Frame Type) supply

12月 POSCO 浦項 1HRM Slab Width Gauge (using Green Laser) supply

12月 POSCO 浦項 2HCL,3ACL Hole & Crack Detector develop & supply

11月 POSCO 浦項 POSCO “Plate Mill Dimension Measurement Technology” 

 technical transfercompleted.

11月 Pin-Hole & Crack Detector using LED develop

05月 POSCO 浦項 2Plate Mill

04月 HYSCO 唐津 CRM Width Gauge 6set contract (SPM, CVGL, CGL, TCM)

09月 HYSCO 順川 CGL Width Gauge supply

04月 POSCO 浦項 2Plate Mill Slab Width and Length Gauge develop & supply

07月 POSCO 浦項 1CRM, 1CAL Width Gauge(C-Frame) develop & supply

06月 POSCO 光陽 Plate Mill TCM Hole and Width Gauge(Top-Mount) develop & supply

10月 Pyrometer (Sole-Agent of Korea for Williamson Corporation)

04月 Confirm Venture company (Confirm Technical Company)

Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) supply

Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) develop & supply

Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) supply

Plate Dimension Measurement System
(width/Length/Camber/Perpendicularity) upgrade
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08月 LDV develop complete (Final)

03月 Pin-hole detector applying linear CCD camera develop

02月 POSCO 浦項 RIST 3 cases of technological transfer including manufacturing method 

of steel sheet surface roughness measuring instruments

 (POSCO, RIST)

08月 The first year LDV complete

11月 PT111N-144 develop

07月 Laser velocimeter (LDV) R&D start

05月 Surface roughness defect (BUILD-UP) detector develop

01月 Optical research center establish

12月 Dew point measuring instrument develop

09月 Measuring devices of sludge concentration in plating solution develop

07月 Incorporation of going business as Palmatech Co. 

02月 Alloying degree measuring instrument develop

06月 Company name change to Palmatech 

12月 Surface roughness detector develop

05月 Palma System establish
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